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GANZHEITLICHE PROZESSOPTIMIERUNG
IN DER HALBLEITERINDUSTRIE

Als Partner namhafter Unternehmen in der Halbleiterindustrie
begleitet DMG MORI die Herstellung von Lithographie-Anlagen seit
vielen Jahren. Mit dieser Erfahrung hat der Werkzeugmaschinen-
hersteller ein breitgefdchertes Knowhow in der Herstellung von
Bauteilen fir Lithographie-Systeme. Diese Branchenkompetenz
baut DMG MORI durch gemeinsame Projekte wie mit ASML konse-
quent weiter aus, um seinen Kunden immer wirtschaftlichere Fer-
tigungslosungen anbieten zu kdnnen. Sowohl Branchengrofien
als auch deren Zulieferern steht ein breites Leistungsspektrum
von einzelnen Bearbeitungszentren bis hin zu ganzheitlichen
Turnkey-Lésungen zur Verfiigung - inklusive automatisierter und
digitalisierter Prozesse.

Contact:
info@dmgmori.com

D

dmgmori.com
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